
次世代シーケンサー
MiSeqシステム（イルミナ株式会社）

機器講習会

日 時

講 師 六川 智博 氏（イルミナ株式会社）

概 要 次世代シーケンサーに関する、
実機を用いたメーカー講習会です。

申込方法 Forms
  ※申込み用Formsのアドレスは機器分析施設HPにてご確認ください。

申込締切 2月2７日（金）
※お申込受付は先着順とし、定員になり次第、締め切ります。

定 員 10 名

お問い合わせ
富山大学 研究推進機構 研究推進総合支援センター
自然科学研究支援ユニット 機器分析施設
E-mail：cia00@ctg.u-toyama.ac.jp
HP：https://kiki.ctg.u-toyama.ac.jp/

研究推進総合支援センターの
先端研究設備を活用した

教育研究支援事業

2026年
3月 3日 ・3月 10日
10:00-16:00

火

総合研究棟１階 生物系機器室（1020室）

火
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